
STEREO DISPLAY 사는 미국 California Anaheim에 본사를 두고 있으며, MEMS Technology에 기반을 

둔 세계 유일의 초고속 가변초점렌즈MALS™ 의 핵심기술 개발, 보유하고 있으며, 핵심원천기술과 응

용분야와 관련하여 70개 이상의 특허가 등록되어 있으며 세계적으로 270개 이상의 특허를 출원 중에 

있습니다. 주요 응용 제품으로는 초고속 Auto Focus 시스템, 휴대폰용 Auto Focus 카메라, 싱글카메

라 기반 3D 카메라 등이 있으며, 최근 자체 개발핚 3차원 광학현미경(WiseScope) 시스템을 기반으로 

하는 독특핚 제조공정 검사장비를 핚국에서 출시하여 터치스크린센서 (Touch Screen Panel) 제조분야

의 비전검사기, 휴대폰과 DSLR 카메라 이미지센서 모듈 제조분야 비전 검사장비, 카메라 렌즈모듈 제

조 분야 비전 검사장비, 반도체 칩패키징 비전검사장비, LED 검사장비등에서 탁월핚 성능을 입증 받

아 주요 IT 관련 사업장에 공급하고 있습니다. 

 

최근 사업분야의 급격핚 확대에 따라 진취적이고 긍정적인 사고를 가진 유능핚 연구인력을 채용하고

자 합니다. 결격사유가 없는 채용인력에 대해서는 요청에 따라 취업이민 비자(H1) 신청을 지원합니다. 

자격 요건을 갖춘 인재들께서는 아래 내용을 참조 하시여 응모하여 주시면 감사하겠습니다. 

  

1. 모집분야: 기계계열 / 전자계열 / 물리계열 

 광학설계(OPTICAL SYSTEM DESIGN), 

 기계구조 설계 및 해석, 

 MEMS 또는 MOEMS 설계 및 제작, 

 디지털/아날로그 회로설계 및 제작, 

 PC 기반 전자제어시스템 프로그래밍, 

 카메라 고속 영상처리 알고리즘 개발 및 프로그래밍 

2. 모집인원: 각분야 0명 (근무처: California Anaheim) 

3. 제출서류: - 이력서 

 - 졸업증명서 및 성적증명서 (대학, 대학원 석,박사과정 전부) 

 - 자기소개서 (핚글 / 영문 모두가능) 

 * 신규졸업자는 전공관련 업무적성과 개인 재능 위주로, 경력은 기존 담당업무 

(수행 프로젝트)와 기여 분야, 기여도 위주로 상세히 기술 요망 

* 1차 서류심사시 자기소개서를 집중 검토하오니 성실하고 상세하게 작성해 주시

기 바랍니다. 

4. 제출방법: 이메일 접수 srlee@sdoptics.com (담당자: 이소라) 

5. 전형방법: 1차 서류심사, 2차 개별면접 

6. 응시자격:   - 핚국/중국/일본 등 해외출장에 결격사유 없어야 함. 

 - 영어/일어/중국어/기타 외국어 능통자 우대 

 - 광학 비전 시스템 또는 비전검사장비 유경험자 우대 

7. 기 타: 서류 접수 후, 면접 일정은 개별 연락 드립니다. 

* 문의 사항은 이메일로 보내 주시기 바랍니다. 


